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摘要(译)

可以容易地制造高灵敏度的传感器阵列。作为超声波诊断装置中使用的
传感器阵列的超声波探头包括由背衬构件形成的基板。在基板的主表面
上，多个压电振荡器以矩阵形式固定。每个压电振荡器包括多个层叠的
压电层。在压电层之间形成内电极。在压电层的每个端面上，形成外电
极。压电振荡器通过粘合剂粘合到基板上，使得多个压电层在平行于基
板主表面的方向上层叠。在多个压电振荡器上，形成声匹配层，并且在
声匹配层上，形成声透镜。
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